
的检测性能好
。

在均匀背景 中
,

的检测性能最好
。

在干扰边缘情况下 的控制

虚警能力最强
。

与
, ,

和 相 比
,

‘

不仅有 良好的检测性能
,

而且在干扰边缘出现时也有极佳的虚警控制能力
。

然而 记 妇 抗边缘干扰的性能却很差
。

本文

将建立
一

和
一

检测器在干扰边缘情况下的虚瞥模型
,

并分析它们抗边

缘干扰的性能
。

检 测 器 结 构 和 背 景 模 型

一

和
一

检测器方框图在文献 的 图 中给出
。

参考滑窗长度 二

十
,

分别为前沿和后沿参考滑窗长度
。

和 分别是前沿滑窗和后沿滑窗

的局部估计
。

是 由参考单元采样根据 或 算法产 生的背景噪声估计
。

今 尽 收到
, 一 一

定稿
国防科研基金资助课题
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其中
、,产、、声了

了吸、‘、
一 ,

。 一 一 守 。 一

为便 于书写
,

我们用 一个函数 代替 式右边

,

“ 。 一 艺
饭,

川 一

艺
‘二 二 , 一

乞

, 、 “ 、‘

息瓜 一 ,
几

几、,产

一

、、
了

卿艺
刀

一

则 式化为



期 关 键等 两种恒虚警检侧器在干扰边缘中的性能分析

的概率密度函数为
‘

由 、 式和 式可得
一

检测器的虚警概率在 。三 三 时为

、一 ‘

华丈
‘ ‘ 一 ·

。
,

。 沛石斋不
面

产 二二

上式包括 二 时
,

但检测单元幅值仍然服从 卜 分布的情况
。

由 、 式和 式可得
一

检测器的虚警概率在 三 三 时

为

、,勺曰了、

一、、
产

气 二 , 份蕙
“ ‘ 一

· ,

一
,



检测性能
,

‘也应该选的足够大
,

以降低 值 阁
。

图 给出

了在 二 的干扰边缘环境中
,

的虚警概率与参考滑窗中强干扰单元数的

关系 曲线
。

从总体 看
,

的虚警尖峰很低
,

在 二 时一般能保持在 一

的数量级左右
,

继承了 的优点
。

而且 越大
,

‘越小
,

虚警尖峰越低
。

这 与提高检测

性能的
,

取值是相符 合的
。

因此
,

对于
一

检测器的虚警尖峰控制
,

大

值和小 值比较有效
。

在 较大 时虚替尖峰 已经很低
,

它对 的变化不是很敏感
。

例
,

,

,

二
,

二 时
,

有下面一组虚警尖峰数据

永
一

业
三 『 一 ,

气气



期 关 键等 两种恒虚警检测器在干扰边缘中的性能分析

竺竺二邑又 泛
一一 一 、

‘‘后二器雏石
、 , 。 。 ’’’’

一一
,

参考淆窗中的强千找单元敬

图
,

和几种典型方法的抗边缘干扰性能

图 给出了
,

和
,

与 等经典方法的抗边

缘干扰性能曲线
。

由图可见
,

表现出了很强 的虚警控制能力
,

甚至超过了
。

因

为 与 相比
,

它除了都采用 逻辑之外
,

还在局部估计上采用了 方法
,

使

之对干扰功率水平的估计更为合理
。

并且 还具有鼻好的检测性能
。

而

的虚警控制能力较差
,

它 的虚警尖峰控制与检测性能提高是相冲突的
。

以上 的分析是针对 大 于零而言
,

即干扰边缘前沿
。

在干扰边缘后沿情况
,

图 的

的参数选择会使虚警尖峰有所升高
,

但是也能保持与 相当的水平
。

并且后沿扫
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。‘ ‘。 葱 , ‘
,

‘

一 一

却
,

, ,

, ,

次
,

年生
,

助理工程师
,

硕士
,

主要从事雷达 自适应检测方法等方面的研究工作
。

主 从事雷达 自适应检测方法 多 标 踪 多传感器信

男男键友关何


